
 

 ���� ���	�
���
	� GC ���A7820  

  
 ���� ���	�
���
	�Gas Chromatography  ���A7820  ���� �� �	��� �� ����� ����� 
 ��
� ��	� �� �
	�� �����

 ���	�
���
	� ��� � 
!"�GC  ��	# �$%& '�( �%��� �)��&��*+, 
 �) ��
�
 -�
�� �� �.�&
 �	/�� 01�%23) .�+�� ��

 5�	�
���
	� ��� ��	�GC  ���A7820  ���	�
���
	� ��� .�&� �
#
�GC  ���A7820 �6/�� 17	/8� �&� �7�) ��9:7���, ;

.�%/�) �)�	���� -�
�� ��	� ��3/<� =��> ?7�/� ��@�� �� �� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

���� ���	�
���
	� ���� ���� �9� =�> Gas Chromatography  ���A7820  �	/%� �A�&
 �� �� �	/:�� ��@B �� ���� �����

�%� �� C)�	� ����89� ���� D�>�.  E����
%F ��3��%�5�	�
���
	� ��� �*��
	/*G� GC ���  7820A  �� ����� �/&� C��%�

�%� �� C)�	� 0��+ ���� ��:� �G�/�$7� ��:�/��7	# ��	� �� ���& ��I 1�< �� 
 �>�. ���	�
���
	� ��� GC ��� 7820A  �%7J�

�%%� �� ����/&� =F
���
� K	# �$%& '�( E7 �� �� �	��
� ��)�	���� ��	� �G�<. C/��& ���L�� E� TDC 5�	�
���
	� ��� 

GC ��� A7820  �� ��G
� M�+ �
�� ���7�F NO E7 
 ����� 	/�
����/F �/&� ��3��%� �7 
 ��� =�/�� P@%� �� ���� ��

�%� FID .���� ���	�
���
	� ����
O ��	/�� GC ��� A7820 �
�A�� �� �3�> �� �)� ��3� 
 Q�6:� �7���
� �� (ppb) 

 �� �3�> ���&���� D7�J� E7 �� �� ��J). ��
�
 ��) �����R �� ������ �	/�� (inlets) ��� ���	�
���
	� ��	� GC 

��� 7820A �&� ��+ ��@.�. ���	�
���
	� ��� GC ���  A7820 �%� �� ���@�/:F �� ��< �& �� �27�� ��) ��%�	*�F.  ���

���	�
���
	� GC ��� A7820 � �*��
	/*G� E����
%F �	/%��+�� �� ���� �� ��&��*+, �� ��
�
 �� =��.  ���& �	���� =%F

���� ���	�
���
	� ��+ ���& GC ��� A7820 �+�� �� M&�%� ��	���� ���3� 
 5��!� ���3� ��	�.  
 ��A� �"�� 0	9:7�3�

��� ���	�
���
	� ��J�� K	� GC ��� A7820 �%� �� C)�	� 	���� ��	� �� �7�/3) �� �	/%�. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

������ ���� ����� 
 ����	���	�
���
	� ���� GC  ���A7820 

 ���� 5�	�
���
	� C/��&GC  ���A7820 �	*A3< 	�S =��> ��7��� �� �� ��	� ���3� ��)�	���� �	��
� =��+ K�3� �7�8�, 

�� �7�� �
�� T�) �UO 
 �� ��
� =��> ��	*� �+�� �V��� �� �%� .C/��& �	/%� E����
%F E��
	/*G� EPC  ��+ ���BAgilent 

 5�	�
���
	� ��� C/��& �� ��+ ����/&� �G�/�$7� E��
	/*G� 
GC  ���A7820  ��&��I �� ��	*� =��> ?7�/� ��%%� 1�3W� 0

.�%/�)  �� X
� �>� 
  

��	���� ����� ��	�  ��! ��	����	"�	�
���
	� ���� GC  ���A7820  

 K	� ��
,
����J��  ?%F ���A� 
 N��� �	���� �7�# C/��& ��� ���	�
���
	� GC  ���A7820  ���� ��Y� �<	& 
 ����& 0

 5ZI �� �� 1*3� �UO C3�%�� C/��& 17� .�&� ��	� C)�	� ��	$� �� ��	���� ��	� �/I ��gauge  
 �)knob  ��� �/&� ��)

 
 �I�	( ��) ��[7
 
 �/I�� 01�%23) .�%� �� �V��� ���	�
���
	� C/��& ���& ����� ���� �9� \<�� �!�6:� �
O C/��&

 ���GC  ���A7820 ��+ &�.�  

#�� ��$%�&� '%(��� 
  �) '��� �*�+,����- '%.%�		"�	�
���
	� ��� GC  ���A7820  

Agilent  ��40  ���
, �&�� ��
� 1+
� ���� 
 ��%�3(� ��A��> �� ���8# �	8+ 0���� ���	�
���
	� ��) C/��& �	@)� ��&

.�&�  

	�/� �	�01 ��	2� 
 	�#�� ��
  	/� ��	� ��3 	�01 "�45�� ����
6 7��8� ��* 9�:���		���	"�	�
���
	� GC  ���

A7820  

D7�J� ��A��> ��  ���� ���	�
���
	�GC  ���7820A  .�
� ��  �� ��9:7���, ����� 
 ��+ 5ZI �/&� D7�J� �/&�
O�� ��)	�]/�

 ��
3� ��J��+ ^7�$%� ��2  �� D7�J� ��  �� �	7ZF 5�U.�� �� E����
�� �J�G��, ���A3< ��%)� �V��� �) C/��& 17� 0�	/�G �A��

.�%/�) �7�8� _��J�  

 ���� 5�	�
���
	�GC  ���A7820 �3/��& 3)� ���� �� �	*A3< ���& ��+ �� ���/O� �3+ �� ����
� ��)��� �	/:�� �� �� 	& 

K�$�� ����&	�. ��	� ����A3< �� 	Y���I ��A��> ��%�3(� 
 17	/3� �L*:� �"� 	) 0N7�	+ C/��& 	�
���
	����� 5� GC  ���

A7820 ������ �� ��[7
 �) 
 �`
G
%*� ��) �
#
� �� Agilent .�&� �/�	� ��� �� �� ��	� 0��
3� �	/%� E����
%F �*��
	/*G� 

=��� EPC  �� .�&� ��9/&� 17� �� ����/&� �� ?7�/� ��/3) �� �	7ZF��	*� ��%%� 1�3W� �)��&��*+, 
 �) ��
�
 K�3� �
� 	�

Oa �� �
O _
� ��) 	/����F ���3� ����
� �� �
%�� 0��J�� K	� D7	( �� ��� ��7	# C��%� 17� ���3� �G�/�$7� E��
	/*G�.��%� �	�

 ���� ���	�
���
	� C/��& �� ����/&� �� 017�	��%� b����� �� �9� ���B �	#� 
 ���A3< 	) �� �� �)	/����F GC  ���A7820 ���/�� 

�$7�/� �� �	7ZF��	*�  
 @B.��+�� �/+�� �� ���� ��Y� ��  

	 	

	 	

	 	

	 	



 

��
�
 ��* �������!� �� '�� #��		���	�
���
	� ���� GC  ���A7820  

 ) C/��&split/splitless (SSL ��	7
� ��) �
/& ���3� 
 d�J� ��)Z�%� ��	�  

 ) ��+ �8� ��+ ��%� �/�� D7�J� ��
FPPIP��+ ��%� �/�� ��) �
/& 
 e7	< ��	7
� ��)Z�%� ��	� (  

 �����
O �27�� �	/% 5�	�
���
	� ���� GC  ���A7820  

  ��� 5�	�
���
	� C/��& 0�7��3�+ 
 1�	�
���) _���	F ��)�	���� ��	�GC  ���A7820 �� ���
� �� ��
� ����
O 

�� 
� �27�� g�� ��+ �� �	/%� �7�3�.  

 ��)��&��*+, ����� h��I Agilent �� ��� 5�	�
���
	� GC  ���A7820 ��	� )�� ��
3� -
� 	  

 FID ��&��*+, �
�&�J��
7 �A.+  

  �7  �� 	7���� =��+ �� �7�) ��
3� ��	� ��
3� ���& ����, ��) ��%����� ���& C3�%�� 
 e7	< �*���%7� i&�F �%���

.�%/�) ��@��	� ��AS �� �3�  

 TCD ��&��*+, �7��) ����	I  

 �
3.� ��)�	���� ��	�  �� ��&��I 
 1�7�F J7
� ��%%� C)�	� ����L�� E� �I�	(  

 Micro-ECD ��&��*+, ���7�� �
	/*G�  

  C/��& ��
� �UO ��%� �� ���� ��Y� �/�&��I 
 �� �7�8� ��A��> ��%�3(� b �� �%7J� �� ��7� �, ��	� ��)J�G��, 

��@��	� E�����
� �7��J�`
G�) �LI�%��� ��) PCB 	A� �� �/:S, ��) �LI 
  

 NPD ��&��*+, 	��� �`
	/��  

  
  �� ����� ��&��I ��%)� �V��� �� �
#
� ��) ^� ��, �%��� 0	��� �7 
 �`
	/�� =��+ ���@��	� 1�� ;�6/�� ��A��>

N�"� �7 �ZS ��
3�  

 ) j
� �
( E� �A.+ E7	/�
/� ��&��*+,FPD(  

 ��	� k
!6�  �� ����� �>� �� ���&��*+,  ��@��	� �
�G
& �7 	��� �� ��
3� ��) 0�ZS N�"� �7 �3�+
	/F  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

�$� ��;:,�	���	�
���
	� ����	GC		���	A7820 

<;:,�  =%>
�  

 ���� ���	�
���
	� �
/& �
,GC  

Dimensions 28.0 × 30.5 × 16.5 cm  

Operating temperature 8 °C above ambient to 425 °C  

Temperature setpoint resolution 1 °C  

Maximum temperature ramp rate 75 °C/min (see Table 1)  

Maximum run time 999.99 min  

Temperature programming ramps 5  

Ambient rejection < 0.01 °C per 1 °C  

Oven temperature ramp ~ 2%  

Programming temperature  

repeatability ~ 1%  
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Electronic flow control  

Septum purge  

400 °C maximum operating temperature 

Maximum flow < 100 mL/min 

Adapters included for 1/4-inch and 1/8-inch packed columns 

Adapters for 0.530-mm capillary columns 

)S/SL (EPC  5�	�
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	� ���GC 

Electronic pressure/flow control  

Septum purge  

Maximum operating temperature 400 °C 

Pressure setting range 0 to 100 psi or 0 to 689.47 kPa  

Maximum split ratio 250:1 

Flow setting range 0 to 200 mL/min N2  

0 to 500 mL/min H2 or He 
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Up to two detectors may be installed.  

Electronic pneumatic control (EPC) with electronic flow control available  

for detector gases for all detectors. 

Electronic pneumatic regulation (EPR) with constant flow operation  

available for detector gases for FID and TCD. 

 

 


